
7.6 受賞等 

 

2003 年度 

  

1. 安武潔，垣内弘章：2003 年度精密工学会秋季大会学術講演会ベストオーガナイザー賞「機能性薄

膜」，社団法人精密工学会 

2. 森勇藏，芳井熊安，安武潔，垣内弘章，大参宏昌，和田勝男：精密工学会沼田記念論文賞，社団

法人精密工学会 

3. 森勇藏，山村和也，佐野泰久：精密工学会賞，精密工学会 

4. 森勇藏，山村和也，佐野泰久：工作機械技術振興賞（論文賞），（財）工作機械技術振興財団 

5. 佐々木都至，安弘，森勇蔵，片岡俊彦，遠藤勝義，山内和人，井上晴行：精密工学会賞，精密工学

会 

    

 

2004 年度 

    

1. 齋藤彰：The 7th L'oréal Art & Science Color Prize 金賞，The 7th L'oréal Art & Science Color Prize 

金賞 

 

    

2005 年度  

   

1. 原英之：研究奨励賞，応用物理学会 SiC 及び関連ワイドギャップ半導体研究会 

2. 松山智至：学生会員発表賞，日本放射光学会 

3. 森勇藏：Swiss Award，Swiss Crystallographic Society 

   

  

2006 年度 

    

1. T. Uemura: Best Presentation Award 「M. E. Welland Prize」 受賞 

2. A. Saito: Best Poster Prize, The 7th JKT Sympo. on Strongly Correlated Electron Systems 

3. 湯本博勝：Highest Poster Presentation Award, SRI2006 

4. 三村秀和：JJAP 論文奨励賞，応用物理学会 

5. 湯本博勝：学生会員発表賞，日本放射光学会 

6. 片岸恵子：学生会員発表賞，日本放射光学会 

7. 原英之：講演奨励賞，応用物理学会 

8. K. Yamamura, A. Fujiwara, K. Ueno, Y. Sano, M. Shibahara, K. Endo and Y. Mori: Best Presentation 

Award 2006, 精密工学会 

9. K. Yamamura, K. Kato, Y. Sano, M. Shibahara, K. Endo and Y. Mori: Best Paper Award 2006,  精密工



学会 

    

    

2007 年度    

 

1. 岸本和也：第 23 回(2007 年秋季)応用物理学会「講演奨励賞」，応用物理学会 

2. 岩本圭司：Best poster award、New Perspectives of Plasma Science and Technology, International 

Workshop for Students and Young Researchers 

3. 赤坂泰志（半導体テクノ），中村源志（半導体テクノ），白石賢二（筑波大），梅澤直人（物・材機構），

山部紀久夫（筑波大），小川修（半導体テクノ），李明範（半導体テクノ），渡部平司（大阪大学），知京

豊裕（物・材機構），大塚文雄（半導体テクノ），奈良安雄（半導体テクノ），中村邦雄（半導体テクノ）：

第 29 回応用物理学会論文賞「JJAP 論文賞」，応用物理学会 

4. H. Takai and K. Yamamura: Best Poster Presentation Award, Asian Symposium for Precision 

Engineering and Nanotechnology 2007 (ASPEN2007) 


